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플라즈마 표면 처리된 박막의 시간에 따른Si-DLC
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다이아몬드상 카본 박막은 우수한 기계적 특성뿐만 아니라 바이오 적합성 화학적 안정성, ,
을 가지고 있어서 역학적인 분야 생물 분야 전자 분야에서 폭넓게 적용된다 특히 생체 적합, , .
성이 뛰어나기 때문에 바이오 코팅 분야에서 널리 이용된다 여러 연구 결과에 의하면 세포와.
장기 등이 바이오 재료 표면에 적절히 접합할 수 있도록 재료 표면을 산소 또는 질소 등을,
이용하여 플라즈마 처리를 하고 있다 이렇게 처리된 재료 표면은 초친수성 표면을 갖지만. ,
시간이 지남에 따라서 친수성 표면은 점차 재료의 표면 처리 전의 성질인 소수성을 회복하게

된다 박막의 경우 이러한 시효 효과가 이루어지기 전에 생체실험을 진행해야 하기 때문. DLC
에 시효 효과에 대한 정확한 평가가 이루어져야 한다 따라서 산소와 질소 플라즈마 처리 후의.
친수성 성질이 소수성 성질로 변해가는 과정을 조사하는 것은 중요하다[1].

의 법을 이용하여 와13.56 MHz plasma assisted chemical vapor deposition (PACVD) DLC
를 두께의 실리콘 기판에 증착하였다 박막 증착 과정에 사용한 기체Si-DLC 500 P-type (100) .㎛

는 벤젠과 희석된 silane(SiH4/H2 을 이용하였다 박막 증착은 의 바이어스 전압을=10:90) . -400 V
인가하였으며 이때 증착 압력은 으로 일정하게 유지하였다, 1.33 Pa . Rutherford backscattering

법을 이용하여 실리콘 함량을 측정하였으며 증착 된 의 실리콘 함량spectroscopy (RBS) , Si-DLC
은 였다 이후에 질소와 산소 플라즈마를 이용하여 챔버 압력을 로 유지하여2 % . 1.33 Pa , -400
의V 바이어스 전압을 인가하여 분간 표면 처리를 하였다 표면 처리된 와 표면10 . DLC Si-DLC

위에서의 물방울 의 젖음각을 일 동안 측정하였으며 박막의 표면 조도(water droplet) 20 , (surface
와 원자결합구조를 과 를 각각 이용하여 조사하였다roughness) AFM XPS .

플라즈마 표면 처리 된 모든 시편에서 초기 젖음각은 의 친수성 성질을 보였지만10~20° ,
점차 젖음각이 상승하였다 산소 플라즈마 처리 된 를 제외하고는 일이 지나면서 거의. Si-DLC 5
소수성 표면으로 회복되었다 산소 플라즈마 처리 된 는 젖음각 측정 기간 일 동안. Si-DLC (20 )

미만의 친수성 성질을 계속 유지하였다 이는 및 분석 결과로부터 플라즈마15° . AFM XPS ,
처리시 산소 플라즈마가 탄소만 선택적으로 식각시키고 표면에 실리콘이 산화 형태로 축적,
되어 작은 돌기를 이루기 때문임을 알 수 있다.
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